








































































专利名称(译) 制造液晶显示装置用基板的工序，液晶显示装置用基板和液晶显示装置
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摘要(译)

制造用于液晶显示装置的基板的简单方法，其有助于降低液晶显示装置
的颜色的视角依赖性，其按顺序包括以下步骤[1]和[2]：[1]基板，在支撑
体上具有至少一个光学各向异性层和至少一个光敏聚合物层以进行曝光; 
[2]通过物理方法除去光学各向异性层和光敏聚合物层的部分或全部部
分。
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